




专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 EP2662024A4 公开(公告)日 2017-11-01

申请号 EP2012731949 申请日 2012-01-05

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立医药

申请(专利权)人(译) 日立医疗器械股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 日立医疗器械股份有限公司

[标]发明人 SAKO AKIFUMI
TAKENAKA TOMOKO
ISHIDA KAZUNARI

发明人 SAKO, AKIFUMI
TAKENAKA, TOMOKO
ISHIDA, KAZUNARI

IPC分类号 A61B8/00 H04R19/00

CPC分类号 H01L29/84 A61B8/4444 B06B1/0292 G10K11/002 Y10T29/49005

优先权 2011001485 2011-01-06 JP

其他公开文献 EP2662024A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种超声波探头，包括：CMUT单元（13），其相互转换
超声波和电信号;半导体衬底（15），在其表面上形成有多个CMUT单元
（13）;声透镜（3）设置在CMUT单元（13）的正面侧;背衬层（5）设置
在半导体基板（15）的背面侧。背衬层（5）由与半导体基板接触的第一
背衬层（27）和设置在背衬层（27）的背面侧的第二背衬层（29）形
成。基于半导体基板（15）的板厚设定背衬层（27）的声阻抗。背衬层
（29）通过衰减能够衰减透过背衬层（27）的超声波的材料而形成。通
过设置背衬层（29）的声阻抗以匹配背衬层（27）的声阻抗来抑制反射
回波的多次反射。
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